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CD - coDlcl
TSK - Tipo scheda PST
LIR - Livelloricerca C
NCT - CODICE UNIVOCO
NCTR - Codiceregione 03
gl;;l\;l-(a Numer o catalogo 00634350
ESC - Ente schedatore R0O3
ECP - Ente competente S27

AC-ALTRI CODICI

ACC - Altro codice STS/MNST
OG- OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione amperometro

OGTT - Tipologia daquadro
CTP - Categoriaprincipale industria, manifattura, artigianato
CTA - Altra categoria industria el ettronica ed el ettrotecnica
CTC - Parole chiave Strumenti di misura
CTC - Parole chiave Elettrotecnica

LC-LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE

PVCS- Stato Italia

PVCR - Regione Lombardia

PVCP - Provincia MI

PVCC - Comune Milano
LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

LDCT - Tipologia padiglione

LDCN - Denominazione

attuale Padiglione Aeronavale

UB - UBICAZIONE E DATI PATRIMONIALI
INV - INVENTARIO

INVD - Data 1932-1981 ca.
INVN - Numero 1567
STl - STIMA

COL - COLLEZIONI

Collezione di strumentazione tecnico scientificadel Museo Nazionale

COLD - BEmeniherans della Scienza e della Tecnologia "L eonardo da Vinci”

DT - CRONOLOGIA
DTZ - CRONOLOGIA GENERICA
DTZG - Fascia cronologica
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di riferimento sec. XX
DTZS- Frazione

cronologica EAITDERE e
DTS- CRONOLOGIA SPECIFICA

DTS - Da 1900

DTSV - Validita post

DTSF-A 1924

DTSL - Validita ante

DTM - Motivazionecronologia  andis stilistica
AU - DEFINIZIONE CULTURALE
AUT - AUTORE RESPONSABILITA'
AUTR - Ruolo costruttore
AUTN - Autore nome scelto Officine Galileo

AUTA - Dati anagr afici
Periodo di attivita

AUTH - Sigla per citazione 30000067

AUTM - Motivazione
dell'attribuzione

MT - DATI TECNICI

1864/ 2000

marchio

MTC - Materia etecnica metallo
MTC - Materia etecnica VEtro
MTC - Materia etecnica carta
MIS- MISURE
MISU - Unita cm
MISA - Altezza 8
MI1SD - Diametro 16
MIST - Validita ca

DA - DATI ANALITICI
DES- DESCRIZIONE

Questo strumento ha forma tipicamente circolare ed il quadrante, che
occupa tutta la superficie superiore, € ricoperto e protetto da un vetro.
Lascala, che e disposta secondo un arco di circonferenza nella parte
superiore del quadrante, permetteva di misurare quantita comprese tra
0 e 20 Ampere ed e suddivisa con tacche ogni unita ed indicazione

DESO - Oggetto numerica ogni 5. La lancetta indicatrice € imperniata nella parte
inferiore del quadrante. La struttura metallica, di formacilindrica,
dello strumento termina, dalla parte opposta allafinestra di lettura, con
unaflangia che ne facilitava l'inserimento su un quadro di controllo
generale. Sul retro dello strumento sono presenti i fori per i
collegamenti elettrici a circuito da misurare.

UTF - Funzione Misurazione dell' intensita di corrente circolante in un circuito elettrico
ISR - ISCRIZIONI
| SRC - Classe di )
documentaria
appartenenza
ISRS - Tecnicadi scrittura a stampa su carta
ISRT - Tipo di caratteri numeri
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| SRP - Posizione sul quadrante
ISRI - Trascrizione 15415

STM - STEMMI, EMBLEMI, MARCHI
STMC - Classe di

appartenenza TEEE

STMQ - Qualificazione commerciae

STMI - ldentificazione Officine Galileo

STMP - Posizione sul quadrante

STMD - Descrizione a stampa su carta:||OFFICINE GALILEO|IFIRENZE

CO - CONSERVAZIONE
STC - STATO DI CONSERVAZIONE
STCD - Data 2008

STCC - Stato di
conservazione

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI
ACQ - ACQUISIZIONE
ACQT - Tipo acquisizione deposito
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione
generica

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

buono

detenzione privata

FTAX - Genere documentazione allegata
FTAP-Tipo fotografiadigitale
FTAA - Autore Ricci, Moira

FTAD - Data 2008/08/00

Fondazione Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia
"Leonardo da Vinci"

FTAN - Codiceidentificativo PST-ST110-00166 01
AD - ACCESSO Al DATI
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO Al DATI
ADSP - Profilo di accesso 2
ADSM - Motivazione scheda di bene di proprieta privata
CM - COMPILAZIONE
CMP-COMPILAZIONE

FTAE - Ente proprietario

CMPD - Data 2008

CMPN - Nome Ranon, Simona

CMPN - Nome Reduzzi, Luca
RSR - Referente scientifico Brenni, Paolo
FUR - Funzionario
r esponsabile Sutera, Salvatore
FUR - Funzionario

. Ronzon, Laura

responsabile

AGG - AGGIORNAMENTO-REVISIONE
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AGGD - Data
AGGN - Nome

AGGE - Ente

AGGF - Funzionario
responsabile

AN - ANNOTAZIONI

2011
lannone, Vincenzo

Fondazione Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia
"Leonardo

Ronzon, Laura
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